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作品名　：「旅にでる理由」
寸法　　：170×215cm
素材　　：和紙、岩絵具
技法　　：日本画
制作年　：2014年
発表場所：再興第99回院展（東京都美術館・平成26年9月2日～15日、他）
その他　：奨励賞受賞

教員名：

髙島 圭史
Keishi Takashima
専門分野：

日本画
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